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CENTRALNA KOMISJA
DO SPRAW STOPNI I TYTULOW

Warszawa, 6 grudnia 2019 r
BCK-VI-L-9905/2019

Rektor
Politechniki Wroctawskiej

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytutow na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003
r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789),
zwigzku z art. 179 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. poz. 1669) z dnia 30 sierpnia 2018r., zwana dalej ustawg, informuje,
iz w dniu 6 grudnia 2019 r. powotata komisje habilitacyjng, w sktad ktérej wchodza:
przewodniczgcy komisji — prof. Marian Gizejowski — Politechnika Warszawska
sekretarz — dr hab. Adrian Roézanski — Politechnika Wroctawska
recenzent — dr hab. Elzbieta Urbariska-Galewska - Politechnika Gdariska
recenzent — prof. Jakub Marcinowski — Uniwersytet Zielonogorski
recenzent — dr hab. Lucjan Sleczka — Politechnika Rzeszowska im. Ignacego tukasiewicza
cztonek komisji — dr hab. Piotr Iwicki — Politechnika Gdanska
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cztonek komisji — prof. Szymon Patkowski — Politechnika Koszalirnska
w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr. DARIUSZA CZEPIZAKA wszczetego w dniu
25 kwietnia 2019 r., w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budownictwo. Jednocze$nie zwracamy
sie do Rektora Politechniki Wroctawskiej z uprzejma prosbg o powiadomienie, w imieniu Centralnej Komisji,
ww. 0s6b o powotaniu ich w sktad przedmiotowej komisji oraz o przekazanie dokumentacji kandydata.
W zatgczeniu Centralna Komisja przekazuje dokumentacje, o ktérej mowa w art. 18a ust. 1 ustawy, w
formie papierowej

Do wiadomosci:

dr Dariusz Czepizak
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